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Am IMPT wird an Feldemittern als lonisationsquelle fiir den Einsatz in miniaturisierten Ultrahochvakuum-Pumpen
geforscht. Feldemitter sind Elektronenquellen, die auf dem Prinzip der Feldemission basieren und unter hohen
elektrischen Feldern Elektronen emittieren. Am IMPT werden Anordnungen von Feldemitterspitzen, sogenannte
Feldemitter Arrays, in einem neuartigen Trennschleifverfahren aus Silizium Wafern hergestellt. Die
Emitteroberflachen sind dabei hdufig mit Oxidschichten und Adsorbaten bedeckt, was im Betrieb der Feldemitter zu
einer inhomogenen Emission und schnellem VerschleiB fiihrt. Durch gezielte Erwdrmung im Vakuum werden
Adsorbate entfernt und Oxidschichten reduziert, wodurch ein gleichméBiger und verschleiBarmer Betrieb ermdglicht
wird. Ziel der Arbeit ist daher die Entwicklung und Integration einer Lsung zum Ausheizen der Emitter in dem
Versuchsaufbau, sowie die Untersuchung der Feldemitter Performance nach der Aktivierung. Aufgaben im Rahmen
Aleksandra Buchta dieser Arbeit sind:

Marc Drewing

- Entwicklung und Integration einer Heizldsung in den Vakuum-Versuchsaufbau

ﬂ 8113.11.09 - Integration einer Sensorlgsung zur Uberwachung der Emittertemperatur
\. 0511/762-12345 - Einbinden des Heizers und der Sensoren in ein Datenerfassungssystem

NW% buchta@impt.uni-hannover.de - Restgasanalyse wahrend der Aktivierung mithilfe eines Massenspektrometers
u drewing@impt.uni-hannover.de

- Experimentelle Bestimmung geeigneter Parameter fiir die Aktivierung der Feldemitter

Art der Arbeit Voraussetzungen

Bachelorarbeit e S S Ao sofort
Studienarbeit / - Kenntnisse in CAD wie Inventor, Solidworks, Fusion360 o.A. sind hilfreich

- Praktische Erfahrungen bsp. im L&ten, Crimpen, Programmieren sind hilfreich aber nicht notwendig

- Spaf3 am praktischen Arbeiten
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